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(54) Vorrichtung zum Kizhlen der Laufradbahnen und/oder der Seitenwandinnenseiten eines Waffelback-

ofens mit umlaufenden Backzangen

(57) Vorrichtung zum Kiihlen der Laufradbahnen und/oder

der Seitenwandinnenseiten eines Waffelbackofens mit
umlaufenden Backzangen, welche zu einer endlosen
Backzangenkette aneinandergereiht mit seitlichen
Laufradern auf im Waffelbackofen nahe der jeweiligen
Seitenwand angeordneten Laufschienen aufsitzen.
Wihrend es das Ziel der Erfindung ist, den
Energieverbrauch eines Waffelbackofens zu reduzieren,
besteht die Aufgabe darin, eine Vorrichtung zum Kiihlen zu
schaffen, durch welche die Temperatur wahrend des
Betriebes des Waffelbackofens in den Lagern der
Laufrader bzw. der SchlieBroilen der Backzangen gesenkt
wird. Erfindungsgeméf wird vorgeschiagen, entlang der
Laufradbahnen und/oder der Seitenwéande ein, die
Laufrader und/oder die jeweilige Seitenwandinnenseite
bestreichender bzw. diese abschirmender Kiihlluftstrom fir
die Laufradbahnen bzw. die jeweiligen
Seitenwandinnenseite vorzusehen. Fig. 1
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Erfindungsanspruch:

1. Vorrichtung zum Kiihlen der Laufradbahnen und/oder der Seitenwandinnenseiten eines Waffelbackofens mit umiaufenden
Backzangen, welche zu einer endlosen Backzangenkette aneinandergereiht mit seitlichen Laufradern auf im Waffelbackofen
nahe der jeweiligen Seitenwand angeordneten Laufschienen aufsitzen, gekennzeichnet dadurch, daf8 entlang der
Laufradbahnen und/oder der Seitenwinde (5) ein, die Laufrader (4) und/oder die jeweilige Seitenwandinnenseite (5')
bestreichender bzw. diese abschirmender Kihiluftstrom fiir die Laufradbahnen bzw. die jeweilige Seitenwandinnenseite (5')
vorgesehen sind.

2. Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daf entlang der Seitenwénde (5) angeordnete Kihlluftieitungen (11)
sowie KiihImantel (18) angeordnete Kiihlluftleitungen (11) sowie Kithiméntel (18) angeordnet sind, welche der jeweiligen
Seitenwandinnenseite (5’) zugekehrte Austrittsdffnungen (15) bzw. Dusen fir den Austritt des Kiihlluftstromes aufweisen.

3. Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, da® entlang den Laufradbahnen mit den Laufrédern (4) und/oder den
Seitenwandinnenseiten (5') zugekehrten seitlichen Offnungen (12; 16) oder Diisen fiir den Austritt des Kiihlluftstromes
versehene Kiihlluftleitungen (11) angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach Punkt 2 oder 3, gekennzeichnet dadurch, daf die Kiihlluftleitungen (11} in Hohlprofilen (8) des Tragrahmens
{9) ausgebildet sind.

5. Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daB die Abschirmungen fiir die Laufradbahnen als die Laufradbahnen
zumindest teilweise umgebende, kiihimitteldurchstromte Kiihimaéntel (18) ausgebildet sind.

6. Vorrichtung nach Punkt 5, gekennzeichnet dadurch, daf die Kithimantel (18) als das Laufradprofil teilweise umgreifende
gegebenenfalls die jeweilige Laufschiene (6) tragende, Hohlprofile (20) ausgebildet sind.

7. Vorrichtung nach Punkt 5 oder 6, gekennzeichnet dadurch, daB die, gegebenenfalls mit seitlichen Austrittséffnungen
versehenen, Kiihiméntel (18) (iber Rohrleitungen zu zumindest einem, an ein Gebladse angeschlossenen offenen Luft-
Kiihlkreislauf miteinander verbunden sind.

8. Vorrichtung nach Punkt 5 oder 6, gekennzeichnet dadurch, da die Kiihimantel (18) Giber Rohrleitungen (21) zu einem
geschlossenen, kiihimitteldurchflossenen Kiihlkreislauf miteinander verbunden sind, in welchem eine Umwaélzpumpe und
ein Warmetauscher angeordnet sind. :

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

TA_nwendungsgebiet der Erﬁndun;

i

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Kihlen der Laufradbahnen und/oder der Seitenwandinnenseiten eines
Waffelbackofens mit umlaufenden Backzangen, welche zu einer endlosen Backzangenkette aneinandergereiht mit seitlichen
Laufradern auf im Waffelbackofen nahe der jeweiligen Seitenwand angeordneten Laufschienen aufsitzen.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Bei gasbeheizten Waffelbackéfen mit umlaufenden Backzangen ist es bekannt, eine Gbermé&Rige Erwarmung der
Ofenseitenwéande und der Laufréder der Backzangen dadurch zu verhindern, daR {iber den Backraumabzug wesentlich mehr
Volumen abgesaugt wird, als der zur Erzielung der gewiinschten Backraumtemperaturerforderlichen Heizgasmenge und der
beim Backvorgang entstehenden Wasserdampfmenge entspricht. Dieses zusitzliche Absaugvoiumen resultiert aus der
zwischen den einzelnen Elementen der Ofenseitenwénde bzw. aus der zwischen den unteren Langskanten des Waffelbackofens
und dem Boden, auf dem der Ofen steht, eingesogenen grof3en Sekundarluftmenge, die einerseits ein Ansteigen der &rtlichen
Backraumtemperatur im Bereich der Ofenseitenwénde bzw. im Bereich der Laufradschienen (iber einen kritischen Wert
verhindert, aber andererseits zu einem hohen Energieverbrauch flihrt, weil sie ja ebenfalls aufgeheizt werden muf.

Ziel der Erfindung
Das Ziel der Erfindung besteht darin, den Energieverbrauch eines Waffelbackofens zu reduzieren.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Kiihlen der Laufradbacken und/oder der
Seitenwandinnenseiten eines Waffelbackofens mit umlaufenden Backzangen, welche zu einer endlosen Backzangenkette
aneinandergereiht mit seitlichen Laufradern auf im Waffelbackofen nahe der jeweiligen Seitenwand angeordneten Laufschienen
aufsitzen, zu schaffen, durch welche die Temperatur wihrend des Betriebes des Waffelbackofens in den Lagern der Laufrader
bzw. der SchlieRrollen der Backzangen gesenkt wird, so daR eine Reduktion der Helzleltung auf das fiir den BackprozeR
unumgéngliche MaR ermdglicht wird.

ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch gelést, daR entlang der Laufradbahnen und/oder der Seitenwénde ein, die
Laufrdder und/oder die jeweilige Seitenwandinnenseite, bestreichender bzw. diese abschirmender Kiihlluftstrom fiir die
Laufradbahnen bzw. die jeweilige Seitenwandinnenseite vorgesehen sind. Durch den erfindungsgemaRen Kiihlluftstrom bildet
sich auf der Innenseite der Ofen=eitenwénde ein Kiihlluftfilm, der auf der innenseite der Ofenseitenwand hochsteigt und eine die
Ofenwandinnenseite gegeniiber dem Ofeninnenraum abschirmende bzw. isolierende Luftschicht bildet, die durch den
Kahlluftstrom sténdig erneuert wird und am oberen Ende der Ofenseitenwand ins Ofeninnere abgelenkt und mit der

- Backatmosphére Uiber den Backraumabzug abgesaugt wird. In dhnlicher Weise bildet-der auf die Laufradbahnen-gerichtete—-----

Kihlluftstrom auf den Laufschienen bzw. Laufréddern einen dort kurzfristig haftenden Film kithler Luft, der erst mit seiner
zunehmenden Erwérmung abhebt und vom Kihlluftstrom sténdig erneuert wird. Auch der auf die Laufradbahnen gerichtete
Luftstrom wird nach-Beendigung seiner Kiihiwirkung mit der Backatmosphére abgesaugt. Die zur Aufrechterhaltung des
jeweiligen Kahlluftfilmes erforderliche Luftmenge ist wesentlich geringer, als die bisher zusatzlich angesaugte & ekundérluft, so
daR die Erwdrmung der vom Kiihlluftstrom herriihrenden Luftmenge in der Energiebilanz des Waffelbackofens nur wenig in
Gewicht fallt.

ErfindungsgemaR kann auch eine Abschirmung fiir die Laufradbahnen bzw. die jeweilige Seitenwandinnenseite des
Waffelbackofens vorgesehen sein, wodurch die im Ofen zu installierende Heizleistung deutlich verringert werden kann, weil die
Erwdrmung von fiir den eigentlichen Backvorgang nicht benétigten Luftmengen wegfiiit.

Ein weiteres Merkmal der Erfindung sieht vor, dal® entlang der Seitenwéande angeordnete Kiihlluftleitungen sowie Kithimantel
angeordnet sind, welche der jeweiligen Seitenwandinnenseite zugekehrte Austrittsdffnungen bzw. Diisen flir den Austritt des



Kihlluftstromes aufweisen. Die Kiihlluftleitungen kdnnen am unteren Ende der jeweiligen Seitenwand angeordnet sein. Es
kénnen aber auch bei jeder Seitenwand zwei Kiihlluftleitungen Gber die Hohe der Seitenwand verteilt angeordnet sein, um einen
Kihlluftfilm gleichbleibender Dicke entlang der Innenseite der Seitenwand zu erzeugen.

Ein weiteres Erfindungsmerkmal besteht darin, daB entlang den Laufradbahnen mit den Laufradern und/oder den
Seitenwandinnenseiten zugekehrten seitlichen Offnungen oder Diisen fiir den Austritt des Kihlluftstromes versehene
Kuhlluftleitungen angeordnet sind. ZweckmaRigerweise werden die Kiihlluftleitungen in unmittelbarer Nahe der Seitenwénde,
den Laufschienen benachbart angeordnet, so daR der austretende Kihlluftstrom unmittelbar auf die Innenseite der Seitenwand
bzw. auf die Laufschienen und die auf diesen aufliegenden Laufrader trifft.

Ferner kdnnen erfindungsgemaR die Kihiluftleitungen in Hohlprofilen des Tragrahmens ausgebildet sein, so daf3 sie in
Tragrahmen bzw. im Ofengestell integriert sind.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kdnnen die Abschirmungen flr die Laufradbahnen als die Laufradbahnen zumindest
teilweise umgebende, kithimitteldurchstromte Kiihimantel ausgebildet sein. Durch diese Ausbildung wird der Zutritt der
Backatmosphére zu den Laufradbahnen erschwert und die unmittelbare Umgebung der Laufradbahnen direkt gekihit.

Ein weiteres Merkmal der Erfindung sieht vor, dad die Kiihiméntel als das Laufradprofil teilweise umgreifende gegebenenfalls
die jeweilige Laufschiene tragende, Hohiprofile ausgebildet sind. Bei dieser Ausbildung kann der jeweilige Kiihimantel die
Laufradbahn C-férmig umgreifen, so da’ die Laufrader an drei Seiten an gekuihlten Flachen entlanglaufen, wahrend die offene
vierte Seite durch die die Laufrider miteinander verbindenden Kettengiieder weitgehend abgeschlossen ist. Die Laufrader laufen
dabei in einem bis auf schmale Langsschlitze geschlossenen gekiihlten Tunnel.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kénnen die, gegebenenfalls mit seitlichen Austrittséffnungen versehenén, Kihimantel
ber Rohrleitungen zu zumindest einem, an ein Gebldse angeschiossenen offenen Luft-Kiihlkreislauf miteinander verbunden
sein, Dabei ist von Vorteil, daR die Umgebungsluft des Waffelbackofens am Aufstellungsort direkt vom Geblase durch die
KL.'ll:jIm?a'nteI gedriickt oder gesogen werden kann, wodurch ein einfacher Aufbau der erfindungsgemaRen Vorrichtung erzielt
wird. ‘ )
Zur Riickgewinnung der Giber die KiihImantel abzufihnrenden Wérme kann erfindungsgeméf vorgesehen sein, daf die
Kiihimantel iber Rohrieitungen zu einem geschlossenen, kithimitteldurchflossenen Kahlkreislauf miteinander verbunden sind,
in welchem eine Umwilzpumpe und ein Warmetauscher angeordnet sind. Als Kiihimittel kann dabei z.B. Wasser oder Ol
verwendet werden.

Durch die vorliegende Erfindung ist es auf einfache Weise mdglich, wéhrend des Betriebes des Waffelbackofens die Temperatur
in den Lagern der Laufrader bzw. der SchlieRrolien der Backzangen unter 150°C zu haiten, ohne grof3e zusétzliche
Sekundarluftmengen ansaugen zu missen, so dal bei einem mit einer erfindungsgeméBen Vorrichtung ausgestatteten
Waffelbackofens eine Reduktion der Heizleistung auf das fiir den Backproze3 unumgangliche AusmaR erméglicht wird.

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung solt nachstehend an einem Ausfiihrungsbeispiel ndher erlzutert werden. In der zugehdrigen Zeichnung zeigen:
Fig.1: den Querschnitt durch den Backraum eines Waffelbackofens mit einer erfindungsgeméRen Vorrichtung zum Aufbringen
eines Kiihiluftstromes auf die Laufrader der Backzangen sowie auf die Innenseite der Ofenseitenwand.; ’
Fig.2: den Querschnitt eines Waffelbackofens mit die Laufradprofile umgreifenden Kahlmaéntel.
In den Zeichnungen sind Ausfiihrungsbeispiele der erfindungsgemalen Vorrichtung an einem Waffelbackofen 1 mit
umlaufenden, zu einer endlosen Backzangenkette aneinandergereihten Backzangen 2 dargestellt, dessen Backzangen 2 einen
langgestreckten, quaderférmigen Backraum 3 in zwei Ubereinanderliegenden Bahnen in entgegengesetzte Richtungen
durchlaufen und von, in den Zeichnungen der Ubersichtlichkeit wegen nicht dargestellten, Heizelementen beheizt werden. Beim
Durchlaufen des Backraumes 3 stiitzen sich die Backzangen 2 mit ihren seitlich angebrachten Laufradern 4 auf in Léngsrichtung
des Backraumes 3, nahe der jeweiligen Seitenwand 5 angebrachten Laufschienen 6 ab. Die Laufschienen 6 sind uber
Winkelprofile 7 oder Hohlprofile 8 an dem z.B. aus Hohlprofilen 8 bestehenden Tragrahmen 9 des Waffelbackofens 1 befestigt,
welcher sowohl die Ofenseitenwinde 5 als auch die Backraumdeckwand 10 trégt.
Bei der in Fig. 1 dargestellten oberen Bahn der Backzangen 2 ist entlang jeder Laufschiene 6, oberhalb der auf der Laufschiene 6
aufsitzenden Laufrader 4 eine Kihlluftleitung 11 am Tragrahmen 9 angebracht, welche mit den Laufradern 4 zugekehrten
Offnungen 12 versehen sind, welche die austretende Kiihliuft von oben direkt auf die Laufrader 4 leiten. Die auf der, die
SchiieRrollen 13 tragende Seite der Backzangen, angeordnete Kiihiiuftleitung 11 weist ferner den SchlieRrollen 13 zugekehrte
Austrittsdffnungen 14 auf, weiche Kiihlluft direkt auf die Schiiefrolle 13 leiten.
Bei der in Fig. 1 dargesteilten unteren Bahn der Backzangen 2 sind die Kiihiluftieitungen 11in den, die Laufschienen 6 tragenden
Hohlprofilen 8 ausgebildet, wobei jedes Hohlprofil 8 mit seitlichen der Innenseite 5 der jeweiligen Seitenwand 5 zugekehrten
Austrittséffnungen 15 und mit oberen, die Laufschienen 6 durchsetzenden auf die Laufrader 4 gerichtete Offnungen 16 versehen
ist. Das unmittelbar neben den SchlieBrollen 13 der Backzangen 2 verlaufende Hohlprofil 8 ist weiterhin mit Kihiluft zu den
SchlieBrollen 13 leitenden Offnungen 17 ausgestattet.
Bei dem in Fig. 2 dergesteilten Ausfiihrungsb- ispiel sind entlang der iaufradbahnen der Laufréder 4 der Backzangen 2
Kiihiméntel 18 angeordnet, welche das jeweilige Laufradprofil gegentber der unmittelbaren Umgebung abschirmen. Die
Kiihimantel 18 sind zweiteilig ausgebildet und bestehen jeweils aus einem oberhalb der Laufschiene 6 angeordneten
Hohlprofif 19 und einem unterhalb der Laufschiene angebrachten Hohlprofil 20. Die Kiihiméntel 18 kdnnen unmittelbar von
gegen(iber der Backraumtemperatur kiihlerer Luft durchstromt sein, die mittels eines Geblases durch die Kiihiméntel 18
gedriickt wird. Es kénnen aber auch, wie in Fig.2 bei der unteren Backzangenbahn angedeutet, in den Kithimanteln 18 Rohre 21
fiir ein Kithimedium angeordnet sein, welche zusammen mit einem Wirmetauscher und einer Umwaélzpumpe einen
geschiossenen Kiihlkreislauf bilden.
Die als Hohlprofile 20 ausgebildeten Kiihiméntel 18 kénnen als tragende Profile ausgebildet sein, auf welchen die geharteten
Laufschienen 6 befestigt sind. .
Die in den Fig.1 und 2 unten und oben dargestellten Varianten der erfindungsgemaBen Vorrichtung kénnen seibstversténdlich
in beliebiger Kombination miteinander angewendet werden.
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